
 

※ 特長 ※ 

本装置は、Si 用 MBE 成長チャンバ、化合物半導体用 MBE チャンバのマルチチャンバ MBE 装置をさらに真空トロッ

コにて拡張し、化合物半導体用 MOCVD 装置に接続しております。これにより、MBE-MOCVD の両装置を用いた異

種材料の成長を、大気に触れさせることなく行うことができます。また、マルチチャンバ側の搬送室には、STM 室も

接続されており、成長直後の表面の分析を行うことが可能です。 
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